Вопросы для подготовки к экзамену по курсу 
«Методы и средства исследования», часть 2-ая

1. Общая характеристика органолептического анализа и его назначение.

2. Классификация видов органолептического анализа и их характеристика.

3. Осязательный органолептический анализ.

4. Организация сенсорных исследований. 

5. Оценка сенсорной чувствительности дегустаторов.

6. Оценка работы дегустационной комиссии.

7. Этапы и порядок проведения органолептического анализа.

8. Метод предпочтений в органолептическом анализе.

9. Методы сравнений в органолептическом анализе.

10. Методы бальной оценки в органолептическом анализе.

11. Количественная характеристика запахов: порог ощущения, порог распознавания, порог различия.

12. Классификация оптических методов. Их характеристики.

13. Физические основы рефрактометрии.
14. Определение строения вещества с помощью коэффициента преломления.
15. Принцип действия рефрактометров.
16. Практическое применение метода рефрактометрии.
17. Поляризованный свет.
18. Оптически активные вещества. Их характеристики.

19. Принцип действия поляриметров.

20. Схема прохождения света при проведении поляриметрического анализа.

21. Сущность нефелометрического и турбидиметрического методов анализа.

22. Применение нефелометрического и турбидиметрического методов анализа.

23. Классификация фотометрических методов анализа.

24. Оптическая плотность. Закон Бугера–Ламберта–Бера.

25. Принцип работы и схема однолучевого фотоэлектроколориметра.

26. Схема спектрофотометра.

27. Количественный фотометрический анализ.
28. Применение фотометрии.
29. Фотонефелометрический и фототурбидиметрический методы анализа.
30. Схема фотонефелометра.

31. Фотофлуорометрический метод анализа.

32. Схема фотофлуориметра.

33. Основы спектроскопии.

34. Классификация спектральных методов.

35. Типы спектров в атомной спектроскопии.

36. Схема атомно-абсорбционного спектрометра.

37. Источники излучения в атомно-абсорбционной спектроскопии (лампы с полым катодом).

38. Атомизаторы в атомно-абсорбционной спектроскопии.

39. Схема атомизатора для пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.

40. Электротермический способ атомизации в атомно-абсорбционной спектроскопии.

41. Роль монохроматоров в атомно-абсорбционной спектроскопии.

42. Устройство и применение фотоумножителя в атомно-абсорбционной спектроскопии.

43. Количественный атомно-абсорбционный анализ и его применение.

44. Практическое применение метода атомно-абсорбционной спектроскопии.

45. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Сущность метода.

46. Блок-схема атомно-эмиссионного спектрометра.

47. Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Дуговой и искровой разряды.

48. Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Плазменные атомизаторы.
49. Источники атомизации и возбуждения в атомно-эмиссионной спектроскопии. Лазерная горелка.

50. Рентгеновская и электронная спектроскопия. 

51. Возбуждение внутренних электронов рентгеновским излучением.

52. Устройство рентгеновского спектрометра.

53. Устройство и принцип работы рентгеновской трубки.

54. Детекторы. Газоразрядная трубка. Полупроводниковый детектор.

55. Качественный и количественный рентгеноспектральный анализ и его применение.

56. Физические основы ИК-спектрометрии.

57. Подготовка проб к анализу в ИК-спектроскопии.

58. Особенности конструкций ИК-спектрометров.

59. Интерпретация ИК-спектров.

60. Качественный и количественный анализ в ИК спектроскопии.

61. Оптическая микроскопия. Подготовка образцов.

62. Устройство и принцип действия оптических микроскопов.

63. Разрешающая способность микроскопа. Предельный угол разрешения. Правило Релея.
64. Электронная микроскопия.
65. Растровый электронный микроскоп.

66. Сканирующая зондовая микроскопия.
67. Сканирующий туннельный микроскоп. Физические основы и принцип действия.
68. Режимы работы  сканирующего туннельного микроскопа.
69. Принцип действия  атомно-силового микроскопа.

70. Разновидности атомно-силового микроскопа.

71. Двухзондовый метод измерения удельного сопротивления.

72. Четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления.

73. Однозондовый метод измерения удельного сопротивления.

74. Бесконтактные методы измерения удельного сопротивления.

75. Измерение диэлектрических свойств жидкостей.

76. Измерение диэлектрических свойств порошков.

77. Измерение диэлектрической проницаемости твердых тел.

78. Абсолютный и относительный методы измерения коэффициента теплопроводности.

79. Схема измерения дифференциальной термо-ЭДС.

80. Определение коэффициента термического расширения.
81. Схема измерения ЛКТР.

82. Термический анализ.

83. Дифференциальный термический анализ. Температурная кривая нагревания.

84. Дифференциальная кривая нагревания. 

85. Комбинированные термопары.

86. Термогравиметрическая кривая.

87. Дифференциальная термогравиметрическая кривая.

88. Дериватограф. Устройство.

89. Принцип работы дериватографа.

90. Качественный термический анализ.
91. Количественный термический анализ.

92. Определение чистоты химических веществ методом ДТА.

93. Понятие химический сенсор. Классификация сенсоров.

94. Устройство и принцип работы полупроводниковых сенсоров.

95. Устройство и принцип работы сенсоров на основе МДП-структур.

96. Устройство и принцип действия тепловых сенсоров.

97. Термокаталитические сенсоры.

98. Сенсоры на основе твёрдых электролитов.

99. Потенциометрические сенсоры.

100. Амперометрические сенсоры.

